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摘要(译)

提供了一种OLED基板的制造方法和OLED器件的制造方法。 OLED基板
的制造方法包括提供基础基板的步骤;在基底上依次形成第一金属层，第
二金属层和第三金属层;在第二金属层上形成像素限定层;在第三金属层上
形成发光层。第一金属层和第三金属层的默认水流速彼此不同。
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